
aktualizacja z dnia 5 października 2026

Specjalność: PPTnOSN
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Oznaczenia sal:
M - Wydział Mechaniczny
CI - Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii

Harmonogram zajęć dla I roku Inżynierii produkcji
Studia stacjonarne II stopnia (mgr) - semestr drugi (zimowy) - rok akademicki 2026/2027
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Praca przejściowa - proj -
dr inż. Leszek Semotiuk; CI513A, w g. 8:15-11:00

Język obcy II - ćw - M420, 1t., w g. 12:15-14:00

Systemy pomiarowe - lab - dr inż. Mariusz Kłonica;
M22, 2t. w g. 12:15-14:00

Komputerowo wspomagane projektowanie narzędzi skrawających - W -
dr inż. Jakub Matuszak; M420, w g. 14:15-16:00

Komputerowo wspomagane projektowanie narzędzi skrawających - proj -
dr inż. Agnieszka Skoczylas; M331, w g. 16:15-18:00
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Ochrona własności przemysłowej - proj -
dr hab. inż. Grzegorz Samołyk, prof. uczelni; CI407c, w g. 8:15-10:00

Ś
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Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - W -
dr inż. Leszek Semotiuk; CI513A, w g. 8:15-10:00

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - proj -
dr inż. Leszek Semotiuk; CI513A, w g. 10:15-12:00

Komputerowo wspomagane wytwarzanie - W -
dr inż. Kamil Anasiewicz; CI513A, w g. 12:30-14:00

Komputerowo wspomagane wytwarzanie - proj -
dr inż. Kamil Anasiewicz; CI513A, w g. 14:15-16:00
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Zintegrowane systemy zarządzania - W -
prof. dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz; M505, 1t., w g. 10:15-12:00

Monitorowanie systemów wytwarzania - W
dr hab. inż. Jerzy Józwik, prof. uczelni; M505, 2t., w g. 10:15-12:00

Zintegrowane systemy zarządzania - proj -
prof. dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz; M331, 1t., w g. 12:15-14:00

Monitorowanie systemów wytwarzania - lab
dr hab. inż. Jerzy Józwik, prof. uczelni; CI513A, w g. 14:15-16:00
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Systemy pomiarowe - W - dr inż. dr inż. Mariusz Kłonica;
M-VII, w g. 10:30-12:00

Nowoczesne oprzyrządowanie i systemy narzędziowe w zautomatyzowanej produkcji - W -
dr inż. Kamil Anasiewicz; M331, 2t., w g. 12:15-14:00

Nowoczesne oprzyrządowanie i systemy narzędziowe w zautomatyzowanej produkcji - proj -
dr inż. Kamil Anasiewicz; M331, w g. 14:15-16:00


